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SEGUNDA reunión subregional de expertos de 
patentes de los países centroamericanos 
y la república dominicana

organizada por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

conjuntamente con
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana 

en cooperación con
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),

la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Santo Domingo, 2 a 4 de marzo de 2005

PROGRAMA

preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

Miércoles 2 de marzo de 2005
9.00 a 9.30
Inauguración

9.30 a 9.45

Elección de la mesa y adopción del proyecto de orden del día de la Reunión

9.45 a 10.00

Presentación de los documentos de trabajo

10.00 a 12.30
Trabajos de redacción del borrador del manual – Tema I:  El examen de forma y los aspectos de procedimiento previos al examen de fondo (continuación de los trabajos iniciados en la primera Reunión)

12.30 a 14.00
Pausa para el almuerzo

14.00 a 18.00
Trabajos de redacción del borrador del manual – Tema II:  Procedimiento armonizado del examen de fondo de solicitudes de patentes

18.00
Fin de los trabajos del día

Jueves 3 de marzo de 2005

9.00 a 12.30
Trabajos de redacción del borrador del manual – Continuación del Tema II

12.30 a 14.00
Pausa para el almuerzo

14.00 a 18.00
Trabajos de redacción del borrador del manual – Tema III:  Criterios técnicos en relación con la patentabilidad, la descripción, reivindicaciones, dibujos, unidad de la invención, nivel inventivo, aplicación industrial, y modificaciones a la solicitud
18.00
Fin de los trabajos del día

Viernes 4 de marzo de 2005

9.00 a 12.30
Trabajos de redacción del borrador del manual – Continuación del Tema III
12.30 a 14.00
Pausa para el almuerzo

14.00 a 15.30
Trabajos de redacción del borrador del manual – Continuación del Tema III
15.30 a 16.00
Directrices para la formulación de una estrategia regional de apoyo a la gestión de examen de las solicitudes de patentes

16.00 a 17.00
Adopción del informe y conclusiones de la Reunión
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